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该测量对象物浓度的方法使用传感器芯片，该传感器芯片包括光波导层
和在该光波导层的表面上形成的抗体固定层，该传感器芯片包括固定测
量对象和被标记的酶标记的抗体。 具有固定抗体的传感器芯片的抗体固
定层上的酶，通过使着色剂与抗体固定层上的标记酶反应，使酶反应产
物沉淀在抗体上，从而产生显色和沉淀的酶反应产物。 固定层，允许在
光波导层和抗体固定层之间的界面处从外部全反射入射到传感器芯片上
的光，并观察到全反射光的物理值。


